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Kompiuterinis procesy valdymas

LAZERINIO APDIRBIMO SISTEMOS PROTOTIPO, SKIRTO SAULES ELEMENTU
GAMYBOS LINIJAIL, SUKURIMAS (SELAS)

VP2-1.3-UM-02-K-01-073

Projekto pradzia: 2009 m. kovo 4 d.

Projekto pabaiga: 2010 m. rugpjtcio 31 d.

Tinkamy finansuoti iSlaidy suma: 1 212 185 Lt

Finansavimas: Projekto igyvendinimui skiriama 712 970 Lt i§ Europos Sajungos regioninés
plétros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmy programos prioriteto ,,Ukio konkurencingumui
ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologiné plétra® uzdavinio ,,Padidinti
MTTP veiklos efektyvuma privaciame sektoriuje priemonés Intelektas LT.

Projekto vykdytojai: Projektas yra vykdomas dviejy Lietuvos imoniy UAB ,Altechna® —
projekto vykdytojas ir UAB , Kompiuterinis procesy valdymas® — projekto partneris, kurie
numato ir tolimesni aktyvy ilgalaiki bendradarbiavima lazeriniy apdirbimo sistemy gamyboje.
Trumpas projekto aprasymas:

Lazerinés technologijos pastaraisiais metais pradétos intensyviai taikyti saulés elementy (SE)
gamyboje kaip efektyvi priemoné mazinant ju gamybos kastus. Atsizvelgiant | tai, kad SE
gamyba jau kelis metus auga daugiau nei 30 proc. per metus ir panasus augimas prognozuojamas
bent jau iki 2020 m., turint didelg patirtj lazerinio apdirbimo sistemy (LAS) kiirimo srityje buvo
iskeltas strateginis tikslas jeiti { § verslo sektoriy su nauja produkcija. Sio projekto tikslas —
sukurti universalios LAS prototipa SE gamybos linijai pagal poreikius nesudétingai adaptuojama
skirtingiems SE gamybos procesams. Pirmieji bandymai atlikti su Lietuvos SE technologais
leidzia tikétis labai gery rezultaty, taciau komerciskai patraukliam produktui sukurti yra bitini
tolesni MTTP tyrimai.

Projekto metu vystomas technologinis sprendimas yra inovatyvus tuo, kas sukurta LAS, jgalins
pakeisti §iuo metu naudojamus brangius ir kenksmingus aplinkai fotolitografijos ir Silkografijos
procesus, pigesniu ir draugiSku aplinkai lazeriniu abliavimo procesu. Taip pat vystomoje
technologinéje koncepcijoje planuojama panaudoti iki Siol pramonéje netaikoma daug tikslesni
femtosekundini lazeri, leidZianti i§vengti problemu sukeliamy dabartiniy irenginiy: kristalinés
struktiiros suardymo ir didelio defekty kiekio salygojancio SE efektyvumo kritima. Kuriant LAS
prototipa, kurio pagrindu po projekto jgyvendinimo bus kuriamos pramoninés sistemos,
atsizvelgiama ne tik i apdirbimo proceso optimizavima, bet ir i visos sistemos, sudarytos i$
pozicionavimo ir manipuliavimo kontrolés, lazeriniy Saltiniy, optiniy komponenty, automatikos
ir programinés {rangos, integraluma ir atitikima pramoniniams reikalavimams. Planuojama LAS
prototipo pagrindu sukurta produkta ivesti | fotoelektros rinka ne véliau kaip po treju mety, o
poreikis MTTP investicijoms tobulinant ir vystant prototipa, pritaikant ji naujiems taikymas
mikroinzinierijos srityje numatomas maziausiai 5 metus.



